
Аннотация 

 

Дисциплина «Основы моделирования процессов и объектов» входит в образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки/ специальности 12.03.05 

«Лазерная техника и лазерные технологии» направленности «Лазерная техника и лазерные 

технологии». Дисциплина реализуется кафедрой «№23». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых уз-

лов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем» 

ПК-2 «Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типо-

вых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных 

приборов и систем». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о современных методах математического моделирования и их ис-

пользовании в разработке технических объектов различного функционального назначения 

для лазерной техники и лазерных технологий. Курс нацелен на развитие навыков и способ-

ностей студентов к использованию методов моделирования и на понимание ими возможно-

стей проектирования как абстрактного и образного мышления, алгоритмического творчества 

и на использование полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 

 

 


